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Sposób wytwarzania obciążenia współosiowego do pochłaniania
dużych energii pól elektromagnetycznych bardzo wielkiej

częstotliwości

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarza¬
nia obciążenia współosiowego do pochłaniania du¬
żych energii pól elektromagnetycznych bardzo wiel¬
kiej częstotliwości, przeznaczonego do stosowania
jako dopasowane elektrycznie zakończenie toru
mikrofalowego układów zawierających generatory
dużych mocy drgań elektromagnetycznych.

Znane sposoby wytwarzania obciążeń współo¬
siowych do pochłaniania dużych mocy drgań elek¬
tromagnetycznych bardzo wielkiej częstotliwości
polegają między innymi na tym, że na wewnętrz¬
ną powierzchnię przewodu zewnętrznego odcinka
linii współosiowej zwartej na jednym końcu na¬
kłada się jednolitą warstwę wykładziny pochłania¬
jącej, wykonanej z kompozycji żywicy poliorga-
nosiloksanowej i proszku ferromagnetycznego, przy
czym warstwa ta jest nakładana przy pomocy
wąskiej szpachelki i następnie kształtowana roz-
wiertakiem i wygładzana albo wprasowywana je¬
dnolicie od wewnątrz odcinka linii współosiowej,
a następnie wypalana przez kilka lub kilkanaście
godzin w temperaturze od 150° do 300°C.

Stosowane dotychczas sposoby wytwarzania wy¬
kładzin pochłaniających w obciążeniach współo¬
siowych na bardzo wielkie częstotliwości mają tę
zasadniczą wadę, że nie pozwalają te sposoby na
uzyskiwanie wykładzin pochłaniających, których
grubości oraz przekroje poprzeczne zmieniałyby
się równomiernie wzdłuż odcinka linii współosio¬
wej według z góry określonej zależności.
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Celem niniejszego wynalazku było opracowanie
takiego sposobu wykonywania wykładzin pochła¬
niających w obciążeniach współosiowych dużej
mocy na bardzo wielkie częstotliwości, który nie
miałby właśnie wyżej wymienionej wady, a który
ponadto zapewniałby uzyskanie powiększenia przy¬
czepności do podłoża oraz odporności na uszko¬
dzenia powyższej wykładziny. Cel ten osiągnięto
przez zastosowanie sposobu wytwarzania wykła¬
dziny według niniejszego wynalazku, który to
sposób polega na użyciu odpowiednio ukształto¬
wanego szablonu, przy pomocy którego kształtuje
się wykładzinę pochłaniającą przez wsunięcie tego
szablonu do wnętrza przewodu zewnętrznego od¬
cinka linii współosiowej zamkniętego mechanicz¬
nie na drugim końcu i wypełnionego kompozycją
składającą się z żywicy epoksydowej w fazie pół¬
płynnej lub płynnej oraz z proszku ferrytowego,
po czym tak uformowaną okładzinę utwardza się
w okresie czasu od 12 do 24 godzin wstępnie w
temperaturze otoczenia i końcowo w temperaturze
podwyższonej.

Sposób wytwarzania, obciążenia współosiowego
do pochłaniania dużych energii pól elektromagne¬
tycznych bardzo wielkiej częstotliwości według
wynalazku jest bliżej wyjaśniony poniżej, przy
czym dla lepszego zrozumienia tego sposobu przy¬
toczono rysunek, na którym fig. 1 przedstawia
przekrój podłużny przewodu zewnętrznego odcin-

30 ka linii współosiowej z wsuniętym do jego wnę-
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trza szablonem formującym okładzinę pochłania¬
jącą, natomiast fig. 2 uwidacznia przekrój po¬
dłużny wykonanego całkowicie obciążenia współ¬
osiowego.

Obciążenie współosiowe do pochłaniania dużych 5
mocy na pasmo bardzo wielkich częstotliwości wy¬
konuje się według wynalazku w sposób następu¬
jący.

Najpierw przygotowuje się do wypełnienia kom¬
pozycją pochłaniającą energię fal o bardzo wielkiej
częstotliwości^zewnętrzny przewód 1 odcinka linii
współosiowej zwartej na jednym końcu. W tym
celu demontuje się powyższy odcinek linii współ¬
osiowej przez usunięcie przewodu wewnętrznego,
elementów mocujących i centrujących ten przewód
oraz nakrętki zwierającej z jednego końca linię
współosiową. Następnie uszczelnia się częściowo,
koniec zwierany linii współosiowej uszczelką 5 z
otworem centrycznym, mocowaną przez wsunięcie
sprężyny w odpowiednie półokrągłe podtoczenie *°
wewnętrznej powierzchni zewnętrznego przewodu 1.

Wspomniana uszczelka 5 ma ponadto na obwo¬
dzie kilka rozmieszczonych symetrycznie otworów.
Otwór centryczny uszczelki 5 uszczelnia się przej-
ściowo korkiem, wykonanym na przykład z tef¬
lonu. Tak przygotowany zewnętrzny przewód 1
linii współosiowej wypełnia się do 2/3 długości
licząc od uszczelnionego końca kompozycją skła¬
dającą się z żywicy epoksydowej z utwardzaczem
oraz z proszku ferrytowego i z kolei wsuwa się
do wnętrza zewnętrznego przewodu 1 powolnym
ruchem obrotowo-przesuwnym odpowiednio u-
kształtowany szablon 2. Ten szablon 2 wykonany
z metalu, na przykład, stali lub mosiądzu, jest po- OB
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kryty lakierem silikonowym, na który naniesiona
jest cienka warstewka smaru silikonowego, co ma
na celu uniknięcie przylegania do powierzchni sza¬
blonu 2 wymienionej wyżej kompozycji.

Użyty do formowania powłoki pochłaniającej 6 40
szablon 2 składa się z trzech części: z części 3
centrującej, z części 4 z nagwintowanym otworem,
umożliwiającej usuwanie szablonu 2 z wnętrza
zewnętrznego przewodu 1 linii współosiowej oraz
z odcinka środkowego, którego powierzchnia for- 45
muje profil wytwarzanej pochłaniającej powłoki
6. Tworząca tej powierzchni może zmieniać się, na
przykład, liniowo lub wykładniczo z odległością,
liczoną od uszczelnionego końca przewodu zew¬
nętrznego linii współosiowej. 50

W sposobie według wynalazku można do wytwa¬
rzania wykładziny pochłaniającej użyć również,
na przykład, żywicy poliuretanowej z utwardza¬
czem lub żywicy epoksydowopoliamidowej. W każ¬
dym przypadku użyta kompozycja znajduje się w 55
fazie płynnej lub półpłynnej, wskutek czego jej
nadmiar wycieka poprzez wspomniane otworki roz¬
mieszczone symetrycznie na obwodzie uszczelki 5.

Po powyższym uformowaniu pochłaniającej okła¬
dziny 6 poddaje się ją przy pozostawionym sza- w
błonie 2 utwardzaniu wstępnemu w temperaturze
pokojowej przez okres czasu od 12 do 24 godzin, *
po czym przeprowadza się jej utwardzenie koń-
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cbwe przez wygrzewanie w temperaturze od 60°
do 80°C przez kilka godzin.

Obciążenie współosiowe do pochłaniania dużych
mocy na pasmo bardzo wielkich częstotliwości,
uwidocznione na fig. 2, otrzymuje się po usunię¬
ciu szablonu 2 i uszczelki 5 z wnętrza zewnętrz¬
nego przewodu 1 linii współosiowej z naniesioną
na wewnętrznej powierzchni tego przewodu 1 po¬
chłaniającą okładziną 6 oraz po zmontowaniu wew¬
nętrznego przewodu 7, przez zamocowanie tego
przewodu 7 wewnątrz zewnętrznego przewodu 1
z jednego końca przy pomocy izolacyjnego krążka
9 mocowanego cylindryczną gwintowaną tuleją 10
oraz zwierając oba przewody współosiowe 1 i 7
przy pomocy pełnego krążka metalowego 8 i na¬
krętki 11 — z drugiego końca odcinka tek' utwo¬
rzonej lniii współosiowej. .| /

Zastrzeżenie patentowe

Sposób wytwarzania obciążenia współosiowego
do pochłaniania dużych energii pól elektromagne¬
tycznych bardzo wielkiej częstotliwości, polegający
na wytwarzaniu na wewnętrznej powierzchni prze¬
wodu zewnętrznego odcinka linii współosiowej
zwartego na jednym końcu wykładziny pochłania¬
jącej moc drgań bardzo wielkiej częstotliwości z
materiału, utworzonego z kompozycji żywicy two¬
rzywa sztucznego i proszku ferrytowego, znamien¬
ny tym, że częściowo uszczelniony z jednego koń¬
ca przewód zewnętrzny (1) linii współosiowej wy¬
pełnia się do 2/3 długości kompozycją, w skład
której wchodzi proszek ferrytowy oraz żywica two¬
rzywa sztucznego w fazie półpłynnej lub płynnej,
na przykład: żywica epoksydowa z utwardzaczem
lub żywica poliuretanowa również z utwardzaczem,
albo żywica epoksydowopoliamidowa, następnie do
wnętrza wspomnianego tak wypełnionego zewnętrz¬
nego przewodu (1) wsuwa się powolnym ruchem
obrotowo-przesuwnym odpowiednio ukształtowany
szablon (2) z metalu, na przykład, ze stali lub mo¬
siądzu, pokryty lakierem silikonowym i cienką
warstewką smaru silikonowego, który to szablon
(2) składa się z trzech części: z centrującej przed-
niej części (3), z tylnej cylindrycznej części (4) z
nagwintowanym otworem oraz z formującej po¬
wierzchnię wewnętrzną pochłaniającej okładziny
(6) części środkowej o powierzchni, której two¬
rząca zmienia się liniowo lub wykładniczo, albo
według żądanej zależności z odległością, z kolei
przy niewyjtmowaniu szablonu (2) poddaje się tak
uformowaną pochłaniającą okładzinę (6) utwar¬
dzaniu wstępnemu w temperaturze pokojowej przez
okres czasu od 12 do 24 godzin oraz przez kilka
godzin utwardzaniu końcowemu w temperaturze
od 60° do 80°C, po czym wyjmuje się z wnętrza
zewnętrznego przewodu (1) wymieniony wyżej sza¬
blon (2) i montuje się odcinek linii współosiowej
zwarty na jednym końcu, stanowiący sobą obcią¬
żenie współosiowe do pochłaniania dużych mocy
drgań elektroHmagnętycznych o bardzo wielkiej
częstotliwości.
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